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(54) Optisches System für Stufenlinsenscheinwerfer

(57) In der vorliegenden Erfindung wird ein opti-
sches System für Stufenlinsenscheinwerfer beschrie-
ben mit einem ellipsoiden Reflektor (1), einer Lampe (2)
und mindestens einer Stufenlinse (3), wobei der Ab-
stand (a) zwischen Stufenlinse (3) und Reflektor (1) zu
dem Abstand (b) zwischen Lampe (2) und Reflektor (1)
nach Maßgabe des einzustellenden Öffnungswinkels
des aus dem Scheinwerfer austretenden Lichtbündels
(4) in einer definierten Abhängigkeit steht. Der Abstand

(b) wird dadurch eingestellt, dass die Lampe (2) zum
Scheitelpunkt des Reflektors (1) hin oder vom Scheitel-
punkt des Reflektors (1) weg bewegt wird. Bei dem op-
tischen System besteht der Reflektor (1) aus einem me-
tallischen oder transparenten Material. Mindestens eine
der beiden Oberflächen des Reflektors (1) ist mit einem
System dünner Schichten versehen. Das optische Sy-
stem wird in Scheinwerfern für Film, Bühne, Studio und
Fotografie verwendet.
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